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表紙の絵
将来の核融合装置のダイバータ領域や星間空間では，関連する元素（H，He，Ne，Arおよび生体分子など）の真空紫外光による光励起・
光電離断面積が大きくなるため，このエネルギー領域での光誘起過程が重要になる．分子科学研究所の極端紫外光研究施設 UVSORにお
いて光電離プラズマ生成実験を実施した．ラングミュアープローブによる電子電流計測により，光電離プラズマの生成が確認された．放
射光施設における真空紫外光を用いた光電離プラズマ研究の新たな可能性が示された．
（Masahiro KOBAYASHI et al., Plasma and Fusion Research, Vol. 19, 1301028 (2024)  http://www.jspf.or.jp/）
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